	Материально-техническое оснащение кафедры ППиМЭ

	№ п/п
	Специализированная аудитория
	Перечень 
оборудования
	Образовательные
программы
	Дисциплины

	1.
	IV-114

Лаборатория сенсорных микро- и наносистем
(научно-учебная)

	· Компьютеры – 2 шт.

(НК00044381, НК00044381)

· Ноутбук 1 шт.;
· Источник 55-70;
· паяльная станция HAKKO 936;
· вольтметр В2-34;
· вольтметр В7-21А;
· генератор Г5-54;
· источник Б5-46;
· источник Б5-47;
· прибор Щ-301/1 – 2 шт.;
· проектор Веnq;
· стабилизатор 3217.
	11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах) 
03.06.01 – Физика и астрономия (профиль: Физика полупроводников)
	· Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах (модуль)
· Физика полупроводниковых приборов

· Научно-исследовательская практика
· Научно-исследовательская работа



	2
	IV-115
Лаборатория

микроэлектроники
(учебная)
	· Компьютер – 1 шт.

(НК00044292)
· генераторы: Г3-109, Г3-106;
· микроскопы: МБС-10, METAM-P1;

· осциллографы: С1-73, С1-68;

· прибор для исследования Х1-40;

· источники АГАТ – 6шт;

· микротренажёры МТ-1804 – 15 шт.

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника
28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология
28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника

11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах).
	· Микропроцессорные системы
· Твердотельная электроника

· Радиоэлектроника

· Учебная практика: научно-исследовательская практика

· Производственная практика: научно-исследовательская работа

· Производственная (преддипломная) практика: научно-исследовательская работа

· Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах (модуль)



	3
	IV-115а
Кабинет дипломного проектирования

	4 рабочих места.
	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника
11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах).
	· Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
· Производственная практика: научно-исследовательская работа
· Производственная (преддипломная) практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
· Производственная  (преддипломная) практика: научно-исследовательская работа
· Научно-исследовательская практика

· Научно-исследовательская работа


	4
	IV-116

Лаборатория электронного материаловедения
(учебная)
	· Компьютеры – 12 шт.

(НК00064214);
· установка для исследования электропроводности твердых диэлектриков – 2;

· установка для исследования сегнетоэлектриков -1;

· установка для определения параметров диэлектриков έ и tg δ в зависимости от температуры и частоты приложенного поля - 2;

· установка для определения зависимости tg δ от напряжения в сильных электрических полях - 1;

· установка для исследования электрической прочности газообразных диэлектриков 2;

· установка для определения магнитных свойств ферромагнетиков – 1.

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология
28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

	· Материалы электронной техники
· Метрология, стандартизация и технические измерения

· Метрология

· Стандартизация и технические измерения

· Прикладная механика

· Научно-исследовательская практика

· Научно-исследовательская работа



	5
	IV-117

Лаборатория

численного моделирования в микро- и наноструктурах

(учебная)


	· Компьютеры – 5 шт.
(НК00063935 – 4 шт., НК00044382- 1 шт.);

· принтеры – 2 шт.
	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники


	· Моделирование и проектирование микро- и наносистем

· Методы математического моделирования

· Основы радиотехники

· Компьютерные технологии в научных исследованиях

· Специальные главы компьютерных технологий в научных исследованиях

· Компьютерное моделирование наноэлементов и наносистем

· Компьютерные технологии в проектировании

· Специальные главы физики полупроводниковых приборов
· Основы проектирования электронной компонентной базы

· Схемотехническое проектирование больших интегральных схем

· Компьютерные технологии в научных исследованиях

· Специальные главы компьютерных технологий в научных исследованиях



	6
	IV-118

Мультимедийная
лекционная аудитория
	· Компьютер – 1
(НК00066748); 
· проектор – 1; 
· экран – 1; 
· сенсорная панель – 1;
· источник питания – 1.
Посадочных мест – 48.

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро- и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники


	· Наноэлектроника
· Физика конденсированного состояния

· Методы математической физики

· Квантовая механика

· Защита выпускной квалификационной работы

· Физические основы микро- и наносистемной техники

· Метрология стандартизация и технические измерения

· Прикладная механика

· Материаловедение наноструктурированных материалов
· Физико-химические основы процессов  микро- и наносистемной техники
· Введение в направление
· Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем
· Моделирование и проектирование микро- и наносистем
· Методы математического моделирования

· Элементная база электроники

· Материалы электронной техники
· Физика полупроводниковых приборов

· Физика полупроводников

· Материалы и методы нанотехнологий

· Элементы и приборы наноэлектроники

· Квантовая механика

· Компоненты микросистемной техники

· Сенсорные микросистемы

· Схемотехника

· Микроэлектроника

· Основы проектирования электронной компонентной базы

· Основы радиотехники

· Квантовая и оптическая электроника

· Микрооптика и фотоника

· Специальные главы физики 1

· Кристаллография 

· Специальные главы физики 2

· Статистическая физика

· Твердотельная электроника

· Радиоэлектроника

· Теоретическая физика
· Электродинамика

· Методы исследования поверхности твердых тел

· Поверхностные явления в наноразмерных структурах

· Основы технологии материалов

· Основы технологии электронной компонентной базы

· Защита выпускной квалификационной работы

· Однокристальные электронно-вычислительные машины
· Итоговый междисциплинарный  государственный экзамен по направлению

· Микропроцессорные системы

· Материалы микросистемной техники

· Микроэлектромеханика

· Технология микросистем

· Технология приборов микросистемной техники

· История и методология науки и техники в области электроники

· Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

· Компьютерные технологии в научных исследованиях

· Специальные главы компьютерных технологий в научных исследованиях
· Компьютерное моделирование наноэлементов и наносистем

· Семинары по специальности

· Специальные главы микро- и наноэлектроники

· Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных структур

· Микропроцессорные средства обработки первичной информации

· Технические средства отображения информации

· Материалы и процессы микросистемной техники

· Специальные главы физики микросистем

· Системы сбора, обработки и отображения информации

· Компьютерные технологии в проектировании
· Проектирование и технология электронной компонентной базы

· Специальные главы проектирования элементов микросистемной техники

· Специальные главы физики полупроводниковых приборов

· Специальные главы микросистемной техники

· Микро- и наносистемы в технике и технологии

· История и методология науки и техники в области нанотехнологии

· Актуальные проблемы современной нанотехнологии

· Компьютерные технологии в научных исследованиях

· Специальные главы наноэлектроники

· Физика низкоразмерных систем

· Материалы и элементная база наноэлектроники
· Материаловедение наносистем

· Методы диагностики и анализа микро- и наносистем

· Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов

· Фотоэлектроника

· Физика поверхности

· Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных структур

· Технические средства отображения информации

	7
	IV-119
Лаборатория

компонентов микросистемной техники 
(учебная)

	· Компьютеры – 4 шт. 

(НК00066722, НК00044290, НК00044293, НК00044297);

· Нановольтметр Unipan 232;
· бестеневая осветительная лампа;
· осциллографы: С1-67, С1-68, С1-73;
· шкаф Ш3-3НЖ;
· эллипсометр;
· 4 компьютера.

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника
28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро- и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники

11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах)

	· Датчики первичной информации
· Физические основы микро- и наносистемной техники

· Компоненты микросистемной техники
· Сенсорные микросистемы

· Учебная практика: научно-исследовательская практика

· Производственная практика: научно-исследовательская работа

· Производственная (преддипломная) практика: научно-исследовательская работа

· Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

· Научно-исследовательская практика

· Научно-исследовательская работа



	8
	IV-119 а
Лаборатория

технологии микросистемной техники 
(учебная)

	· Генераторы Г3-112 – 2 шт.;
· измеритель Е7-8;
· Измеритель Ш1-8;
· источник ВИП-9;
· источник питания АТН-1535 – 2 шт.;
· источник питания NY5003;
· компрессор; 
· микроскоп МБС-10.
	11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах)
	· Компоненты микросистемной техники
· Технологические процессы микроэлектроники

· Технология приборов микросистемной техники

	9
	IV-120

Компьютерный класс
проектирование
интегральных схем


	· 12 рабочих мест на базе персональных компьютеров;
· 12 компьютеров.

(НК00044490).

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники
	· Информационные технологии
· Основы проектирования электронной компонентной базы
· Микропроцессорные системы

· Цифровая обработка сигналов

· Схемотехническое проектирование больших интегральных схем

· Основы систем автоматизированного проектирования больших интегральных схем

· Однокристальные электронно-вычислительные машины

· Аппаратные средства цифровой обработки сигналов
· Введение в направление

· Основы радиотехники

· Компьютерные технологии в научных исследованиях

· Специальные главы компьютерных технологий в научных исследованиях

· Микропроцессорные средства обработки первичной информации

· Технические средства отображения информации
· Системы сбора, обработки и отображения информации

· Компьютерные технологии в проектировании
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	IV-120a

Лаборатория физики полупроводников

(учебная)

	· 3 компьютера

для проведения лабораторных работ

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника
	· Специальные главы физики
· Физика полупроводников

· Физика полупроводниковых приборов

· Схемотехника
· Микроэлектроника

· Специальные главы физики 1
· Кристаллография

· Материалы микросистемной техники
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	IV-120б

Лаборатория 

оптоэлектроники

(учебная)


	· Компьютер – 1 шт.
· ИК-спектрометр ИКС-31;

· монохроматор МДР-2;.

· лабораторный стенд для измерения ватт-амперных характеристик ЛД и СД;

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника
	· Квантовая и оптическая электроника
· Приемники излучения и фотоприемные устройства

· Устройства нанофотоники

· Микрооптика и фотоника
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	IV-121
Компьютерный класс

Информационные методы в микро- и наноэлектронике


	· 12 рабочих мест на базе персональных компьютеров;

· 12 компьютеров.

(НК00044491).

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники


	· Информационные технологии

· Введение в направление
· Методы математического моделирования

· Моделирование и проектирование микро- и наносистем

· Специальные главы физики полупроводниковых приборов
· Специальные главы микросистемной техники

· Компьютерные технологии в научных исследованиях
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	IV-121a
Лаборатория моделирования и проектирования микро- и наносистемной техники
(учебная)
	· Компьютеры – 4 шт. 

(НК00044291, НК00044296, НК00044379, НК00063935);

· 3 коммутатора;
· ноутбук; 

· шкаф серверный.
	28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники

11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах).
	· Проектирование и технология электронной компонентной базы

· Специальные главы проектирования элементов микросистемной техники

· Датчики  первичной информации

· Компоненты микросистемной техники

· Сенсорные микросистемы

· Моделирование и проектирование микро- и наносистем

· Специальные главы проектирования элементов микросистемной техники
· Микро- и наносистемы в технике и технологии
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	IV-122

Лаборатория

полупроводниковых

приборов

(учебная)


	· Компьютеры – 2 шт.:
(НК00049286 – 1 шт., НК00041634 – 1 шт.);
· принтер – 1 шт.

· модульный учебный комплекс МУК-ФОЭ1 - 6 шт.

Состав:

1.Ампервольтметр АВ-1-09 – 12 шт;

2.Стенд с диодами СЗ-ЭЛ-01 – 6 шт;

3.Стенд с транзисторами СЗТТ – 02 - 6 шт;

4.Блок тиристор БЛ-2-01 6 шт.

· Прибор по измерению – 1 шт.:
1) удельного сопротивления полупроводников;

2) параметров мощных транзисторов;

3) параметров полевых транзисторов;

4) параметров интегральных микросхем.
	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

	· Физические основы электроники
· Физика полупроводниковых приборов

· Физические основы полупроводниковой наноэлектроники

· Метрология

· Стандартизация и технические измерения

· Элементная база электроники
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	IV-122a

Лаборатория моделирования технологических процессов в микро- и наноструктурах

(учебная)


	· 11 рабочих мест на базе персональных компьютеров.

· Компьютеры – 11 шт.: 

(НК00043171 – 8 шт., НК00063935 – 2 шт., НК00090877 – 1 шт.).
· Ноутбук 1 шт.

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника

11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники.
	· Математическое моделирование электронных систем
· Моделирование и проектирование микро- и наносистем
· Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

· Производственная практика: научно-исследовательская работа
· Производственная (преддипломная) практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

· Компьютерное моделирование наноэлементов и наносистем

· Проектирование и технология электронной компонентной базы

· Специальные главы проектирования элементов микросистемной техники

· Учебная практика: научно-исследовательская практика

· Производственная (преддипломная) практика: научно-исследовательская работа

· Микро- и наносистемы в технике и технологии
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	IV-123

Лаборатория механической обработки материалов

	· Компьютер – 1 шт.: (НК00090877)

· Тиски слесарные;
· шлифовальная машина;
· перфоратор;
· станок В1м3 – 2 шт.; 

· станция паяльная;
· станок сверлильный – 2 шт.

· 1 комьпьютер.
	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника
	· Материаловедение наноструктурированных материалов

· Физико-химические основы процессов  микро- и наносистемной техники

· Материалы электронной техники

· Материалы и методы нанотехнологий

· Основы технологии материалов

· Основы технологии электронной компонентной базы
· Технология микросистем

· Технология приборов микросистемной техники
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	IV-124
Кабинет заведующего кафедрой, 
преподавательская

	· 3 компьютера (НК00035373, НК00045726, НК00063935);
· 1 ноутбук (НК00092350);
· принтер – 4 шт.;
· доска демонстрационная;
· телевизор Panasonic 
[image: image1.wmf]40
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.

	11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро и наноэлектроника

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники

11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи (профиль: Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах)

03.06.01 – Физика и астрономия (профиль: Физика полупроводников)

	· Защита выпускной квалификационной работы
· Специальные главы наноэлектроники

· Семинары по специальности

· Физика низкоразмерных систем
· Материалы и элементная база наноэлектроники

· Материаловедение наносистем
· Методы диагностики и анализа микро- и наносистем

· Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов

· Фотоэлектроника

· Физика поверхности

· Государственный экзамен по направлению

· Физика полупроводниковых приборов
· Технологические процессы микроэлектроники

· Технология приборов микросистемной техники
· Государственный экзамен

· Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

· Методология диссертационного исследования
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	IV-126, 128
Лаборатория 

атомной силовой микроскопии

(учебная)

	· Компьютеры – 5 шт.
(НК00043608,
НК00060684, НК00060683, НК00062221, НК00063425);
· Атомно-силовой микроскоп Solver P47H;
· ИК Фурье-спектрометр «Nicolet»;
· станция паяльная;
· источник питания АТН;
· микроскоп МИИ-4

	03.06.01 – Физика и астрономия (профиль: Физика полупроводников)
	· Физика полупроводников (модуль)
· Физические основы полупроводниковой наноэлектроники

· Кинетические явления в полупроводниках

· Оптические и фитоэлектрические явления в полупроводниках
· Приборы наноэлектроники и методы их создания

· Научно-исследовательская практика

· Научно-исследовательская работа
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	IV-127

Экспериментальная лаборатория тестирования  компонентов микроэлектроники

(научно-учебная)
	· Компьютеры – 5 шт.

(НК00044298,

НК00044301, НК00062486, НК00063935, НК00000645);

· Принтер;
· измерительный комплекс NIELVIS – 2 шт.;
· осциллограф – TDS-3052 В – 1 шт.;

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника
	· Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

· Производственная практика: научно-исследовательская работа

· Производственная (преддипломная) практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
· Производственная  (преддипломная) практика: научно-исследовательская работа
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	IV-129

Лаборатория

технологических процессов микроэлектроники

(учебная)


	· Компьютеры – 5 шт.:

(НК00046102,

НК00046102,, НК00046102,, НК00046102,, НК00063935);

· электропечь диффузионная однозонная СДО-125/3-15,0;

· электропечь диффузионная однозонная СДО-125/4а;

· установка вакуумного напыления УВН-71Р-3;

· устройство для нанесения фоторезиста в скафандре ЦНФ–2 шт.;

· шкаф вытяжной 2Ш-НЖ – 2шт;

· установка очистки и сушки пластин;

· устройство для совмещения и экспонирования АМК 2104-16;

· измеритель характеристик полупроводников Л2-56;

· стабилизатор 4205;

· учебные атомно-силовые микроскопы NanoEducator - 4шт.;
· вентиляция приточно вытяжная.

	11.03.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микроэлектроника и наноэлектроника

28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Нанотехнология
28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: Микросистемная техника
11.04.04 - Электроника и наноэлектроника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Микро- и наноэлектроника
28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Материалы микро- и наносистемной техники

28.04.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника, (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа: Компоненты микро- и наносистемной техники


	· Основы технологии электронной  компонентной базы
· Технология производства материалов и изделий электронной техники

· Материаловедение наноструктурированных материалов

· Физико-химические основы процессов  микро- и наносистемной техники

· Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем

· Материалы и методы нанотехнологий
· Основы технологии материалов

· Технология микросистем

· Технология приборов микросистемной техники
· Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных структур

· Материалы и процессы микросистемной техники

· Специальные главы физики микросистем
· Материалы и элементная база наноэлектроники

· Материаловедение наносистем
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	IV-130

Лаборатория молекулярно-лучевой эпитаксии

(учебная)


	· Установка молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) «Катунь-100»;
· установка молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) «Ангара»;
· осциллограф С1-73;
· источник питания средней мощности питания HY3005-2; 

· компрессор;
· нановольтметр Unipan- 2 шт.;
· 2 компьютера, 

· осциллограф  TDS-3052 В;
· пирометр;
· прибор Щ-301/1;
· станция паяльная.
	03.06.01 – Физика и астрономия (профиль: Физика полупроводников)
	· Физика полупроводников (модуль)

· Физические основы полупроводниковой наноэлектроники

· Кинетические явления в полупроводниках

· Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках

· Приборы наноэлектроники и методы их создания

· Научно-исследовательская практика

· Научно-исследовательская работа


_1568805754.unknown

